
年度 令和3年度（2021） 落札者決定日 令和4年1月31日

案件名

予定価格（税抜）

入札方式

落札額（税抜） 23,220,000円 消費税額 2,322,000円

入札額 備考

23,220,000円

入札参加者名

入札執行結果

落札

京都市立芸術大学施設保全業務委託ただし建築設備保全業務委託

25,800,000円

公募型指名競争入札

落札者
株式会社大興設備開発

森本加弥乃

株式会社大興設備開発
代表取締役　森本加弥乃

24,948,000円
株式会社ナショナルメンテナンス
代表取締役　篠村安弘
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